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摘要(译)

本发明提供一种超声波探头，其具有构成小室的一部分的框架，固定在
框架上的电动机，第一臂，其一端固定在电动机的旋转轴上，第二臂的
一端可旋转地连接在电动机的旋转轴上。第一臂的另一端通过连接轴并
且另一端具有安装在其上的超声波元件。第二臂具有纵向长槽并且在长
度方向上与框架的固定轴可滑动地接合。从超声波元件安装在连接轴上
的第二臂的一端的长度设计成比从旋转轴到连接轴的长度长，并且进一
步长于从旋转轴到连接轴的长度。固定轴。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/2f084999-ca7b-4ff6-b638-89aec865a575
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/042233073/publication/US8708915B2?q=US8708915B2
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=8708915.PN.&OS=PN/8708915&RS=PN/8708915

